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「ナノワイヤモスアイによるミリ波帯薄型シリコンレンズアンテナモジュールの研究開発」の概要
研究代表者

：ᴥ （名古屋工業大学）

研究機関名 ：名古屋工業大学
研究開発期間 ：令和６年度～令和９年度（予定）

直径60 mm @ 60 GHz
(10 mm @ 300 GHz)

高さ30 mm @ 60 GHz
(5 mm @ 300 GHz)

断面図
①薄型シリコンレンズアンテナ
設計技術
難加工性を考慮した部分球面

②ナノワイヤモスアイ制御技術
レンズ表面での反射損失を低減

表面拡大図

レンズホルダ
電波の一次放射源
(裏面でICと接続)

手法

有効性

特徴，課題，目標
• シリコンを用いた非球面形状の低姿勢高利得レンズアンテナを開発
• ナノワイヤモスアイの電磁界解析モデリング技術
• ナノワイヤモスアイの精密制御（間隔、長さ、直径）
• 試作したシリコン材料・レンズの電気性能評価技術の確立

・シリコンを用いた非球面薄型レンズアンテナを開発
・ナノワイヤ技術によるシリコンレンズ表面での反射低減技術の開発

・端末に搭載可能なサイズのレンズアンテナを実
・安価な手法でシリコン表面に整合構造を

モスアイ構造付き
非球面レンズアンテナ

シリコンレンズ表面への
ナノワイヤモスアイの付加
曲面への作製は世界初

従来の課題 ・シリコンは難加工でレンズへの応用や表面モスアイ構造の作製は困難

レンズ曲面上へのナノワイヤ
モスアイの製作は世界初

実現例

研究分担者
：杉本義喜（名古屋工業大学）


	スライド 1



